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Sposéb wygladzania otworéw o malych $rednicach
i elektroda do wygladzania otworéw o malych srednicach.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wygtadzania otworéw o matych $rednicach i elektroda do
wygtadzania otworéw o matych srednicach, zwlaszcza otworéw paliwowych w korpusach wtryskiwaczy silnikow
wysokopreznych. Dotychczas otwory paliwowe wtryskiwaczy wygtadzane byty metoda polegajgcg na
przeptukiwaniu ich medium ttoczonym pod wysokim ci$nieniem lub tez metodg przeciskania przez otwéy pasty
usuwajacej przywarte czastki metalu pozostajace po przewierceniu otworu.

Znany jest natomiast sposdb elektrochemicznego drazenia otworéw o wigkszych srednicach za pomocg
wykonanej z metalu lub spieku elektrody pokrytej warstwa izolacyjng. Elektroda w czasie procesu obrébki
elektrochemicznej zagtebia sie w drazonym otworze wykonujac ruch posuwowy wzdtuz swej osi. Powierzchnia
robocza elektrody oddziatujaca w procesie roztwarzania elektrochemicznego ograniczona jest do jej koricowki
pozbawionej warstwy izolacyjne;j.

Znany jest réwniez ze zgtoszenia patentowego PRL nr P—190773 przyrzad do elektrochemicziego
wygtadzania otworéw zaopatrzony w elektrode oddziatujacq na powierzchnig obrabianego otworu. Elektroda ta
nie wykonuje zadnego ruchu roboczego za$ jej cze$¢ robocza pozbawiona jest catkowicie warstwy izolacyjnej.

) Sposét wedtug wynalazku polega na wygtadzaniu wewnetrznej powierzchni otworu metodg obrébki
elektrochemicznej a jego istota polega na tym, ze do otworu wprowadza si¢ elektrode wykonujgcg ruch roboczy i
pokryta czesciowo warstwq izolacyjng prowadzaca elektrode w otworze za$ do otworu doprowadza sig elektrolit
przeptywajacy przez szczeling pomiedzy powierzchnia. wewnetrzng otworu a nie odizolowang powierzchnie
zewnetrzng elektrody. Elektrode wprowadza si¢ do otworu ruchem posuwowym i nadaje sig jej ruch obrotowy
wzglednie nadaje sie tylko jeden z tych ruchéw.

~ Elektroda wedtug wynalazku wykonana 'jest w ksztatcie walca i zaopatrzona jest w warstwe izolacyjna, a
jej istota polega na tym, Zze powierzchnia walcowa elektrody pokryta jest warstwg izolacyjng czesciowo,za$
koricowka elektrody pokryta jest izolacjg catkowicie, przy czym srednica koricowki elektrody z izolacjq jest
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mniejsza od zewnetrznej $rednicy elektrody. Warstwa izolacyjna uksztattowana jest wzdtuz linii srubowej lub
naniesiona jest punktowo. Takie uksztattowanie warstwy izolacyjnej zapewnia wymagany przeptyw elektrolitu,
prowadzenie elektrody w otworze, uniemozliwia powstawanie zwaré, ktére przyczyniaja sie do uszkodzenia
elektrody, oraz ustala wymagang technologicznie szczeling miedzyelektrodowa.

Zaleta rozwigzania wedtug wynalazku jest mozliwo$¢ doktadnego usuniecia z otworéw wszelkich czgstek
metalu zwigzanych z podtozem. w postaci zadzioréw, przywartych wiéréw, wgnieceri metalu, zadrapad, wyrw,
rys w szczeg6lnos$ci z dtugich otworéw o matych srednicach. W wyniku obrébki nastepuje nie tylko usuniecie
wyzej wymienionych czesci metalowych z otworéw, ale takie wygtadzenie jego powierzchni, dzigki czemu
poprawia sie jego droznos¢ i warunki przeptywu medium.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykfadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
elektrode w widoku z boku.

Do obrabianego otworu 1 wykonanego w korpusie 2 wprowadzona jest elektroda 3. Robocza érednica
elektrody 3 jest mniejsza od srednicy otworu 1 o. podwdjng grubosé szczeliny migdzyelektrodowej 4.Na
powierzchni bocznej elektrody 3 natozona jest warstwa izolacyjna 5 uksztattowana przyktadewo wzdtuz linii
$rubowej. Robocza $rednica elektrody 3 i podwéjna grubos¢ warstwy izolacyjnej 5 stanowi srednice zewnegtrzng
elektrody 3. Koricowka elektrody 3 zabezpieczona jest przed zwarciem izolacja 6 o $rednicy mniejszej od
zewnetrznej $rednicy elektrody co umozliwia wyptynigcie elektrolitu zanieczyszczonego produktami
roztwarzania ze szczeliny migdzyelektrodowej 4. Elektrolit doprowadzony jest do otworu 1 poprzez ostone
teleskopowa zabezpieczajaca przed rozbryzgiem. Ostone stanowig przesuwne tuleje 7 rozsuwane spreiynami 8
zabezpieczonymi przed zsunigciem si@ nakretkami 9. Kotki 10 ograniczajq wysunigcie sie tulej 7. Na czoto
ostatniej tulei 7 natozona jest uszczelka gumowa 11. Elektrolit moze byé takie podawany od strony wylotu
otworu. W tym przypadku ostone teleskopowg zastepuje sie uszczelka gumows z weiem odprowadzajgcym
elektrolit. '

Korpus 2 z obrabianym otworem 1 taczy sie z dodatnim biegunem Zrédta pradu, zas elektrodg 3 z
ujemnym biegunem. Do szczeliny migdzyelektrodowej 4 ttoczy sie pod ci$nieniem elektrolit. Elektrodzie 3
nadaje si¢ ruch obrotowy wokét osi oraz ruch posuwowy w giab otworu 1. Przy zagt¢bianiu sig w obrabianym
otworze 1 elektroda 3 prowadzona jest przez warstwe izolacyjng 6. Po kilkunastu wzglednie kilkudziesigeiu
sekundach trwania procesu obrébki eiektrochemicznej w wyniku roztworzenia wystajgcych czastek metalu
wewngtrzna powierzchnia otworu 1 zostaje wygtadzona.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wygtadzania otworéw o matych srednicach metoda obrébki elektrochemicznej,
znamienny tym, ze do otworu wprowadza sie elektrode wykonujgca ruch roboczy i pokryty czesciowo
warstwa izolacyjng prowadzacy elektrode w otworze za$ do otworu doprowadza sig elektrolit przeptywajgcy
przez szczeling pomigdzy powierzchnia wewnetrzng otworu a nie odizolowana powierzchniq zewngtrzng
elektrody. .o
2. Sposéb wedtug zastrz.1,znamienny ty m, ze elektrodzie nadaje sie ruch obrotowy.

3. Sposéb wedtug zastrz.1, znamienny tym, ze elektrode wprowadza si¢ do otworu ruchem
posuwowym.

4. Sposdb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze elektrode wprowadza sie do otworu ruchem
posuwowym i nadaje sie jej ruch obrotowy.

5. Elektroda do wygtadzania otworéw o matych $rednicach wykonana w ksztatcie walca i zaopatrzona w
warstwe izolacyjna, znamienna tym, ze powierzchnia walcowa elektrody (3) pokryta jest warstwa
izolacyjng (b) czesciowo, za$ koricéwka elektrody (3) pokryta jest izolacjg (6) catkowicie, przy czym $rednica
koricéwki elektrody (3) z izolacja (6) jest mniejsza od zewnetrznej srednicy elektrody (3).

6. Elektroda wedfug zastrz. 5, znamienna tym, ze warstwa izolacyjna (6) uksztattowana jest
wzdtuz linii $rubowe;j.

7. Elektrgt_i'z_l_wed#ug zastrz.5,znamienna tym, ze warstwa izolacyjna (5) naniesiona jest punktowo.
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